慈濟大學 電子顯微鏡室 超薄切片機使用認證檢核表
	機關/學校名稱
	
	單位
	
	指導教授
	

	使用者姓名
	
	電話
	
	電子信箱
	

	樣品名稱
	

	

	
	檢核程序
	日期(時間)/證明者簽核

	1.
	超薄切片教育訓練
	

	2.
	上機練習紀錄
(加註使用狀況)
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	3.
	上機操作認證
	


上機操作認證規定:
1. 上機練習時需由技術員全程在旁指導，以免毀傷設備。

2. 僅提供切片機申請使用，所有相關耗材需自行準備。

3. 認證程序需由電子顯微鏡室負責教師何翰蓁老師進行，通過者始得獨立操作本機。
4. 認證通過者，時效保留2年。若超過2年，須經評估後才可申請使用。

5. 第一次認證若未通過，經上機練習後可再申請一次，若第二次仍未通過者，須重新進行檢核程序。
6. 在上機操作時，發生設備受損等狀況，需負責賠償儀器維修費用。

若同意以上規定內容，請於下方簽名
單位主管/指導教授簽名:              日期        
使用者簽名:               日期
